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UN I K
VERSITAT

Bitte tiberpriifen Sie im jeweils aktuellen

Vorlesungsverzeichnis, ob die Veranstaltung Modulver- HIS

angeboten wird antwortlich/  |Priifungs- | Bachelor/

Vorlesung Dozentin Nr. Master Credits [Semester |Basis [Umfang |Studienschwerpunkt

Analoge und digitale Messtechnik Lehmann 109002 M 6 SoSe nein 3v/10 Optomechatronische Systeme
(FB16)

Automatisierung und Systeme Stursberg 117013 M 6 SoSe nein 3,5V/1,50|Optomechatronische Systeme
(FB16)

Berufspraktische Studien Fister 8410 M 15 SoSe/WiSe |nein 30P Optomechatronische Systeme

Computational Intelligence in der Kroll 112008 M 6 SoSe nein 3V/10 Optomechatronische Systeme

Automatisierung

Labor Deep Learning Sick (FB16) 204004 M 6 SoSe nein 4p Optomechatronische Systeme

Machine learning 4 Engineers: Regression Kroll 232024 M 3 SoSe nein 2V Optomechatronische Systeme

Materials Selection in Mechanical Design Merle/ Abba 153006 B/M 3 SoSe nein 2V Optomechatronische Systeme

Microsystem Technology Hillmer (FB16) 119005 M 6 SoSe ja 2V/2P Optomechatronische Systeme

+119009

Nanosensorik Kusserow 109007 M 6 WiSe ja 2V/2S Optomechatronische Systeme
(FB16) +119008

Optimale Versuchsplanung fiir technische Ayeb (FB16) 107010 B/M 6 WiSe nein 2v/20 Optomechatronische Systeme

Systeme

Optoelectronic Devices Hillmer (FB16) 119011 M 4 WiSe nein 3V Optomechatronische Systeme

Photonische Komponenten und Systeme Hillmer/ 119007 M 6 SoSe ja 3v/10 Optomechatronische Systeme
Witzigmann/
Bangert (FB16)

Rechnergestiitzte Messverfahren Lehmann 109011 M 6 WiSe ja 2v/20 Optomechatronische Systeme
(FB16)

Rechnergestiitzter Entwurf mikroelektronischer |Zipf (FB16) 103010 M 6 SoSe nein 2V/10 Optomechatronische Systeme

Sensoren und Messsysteme fiir Mechatroniker Lehmann 109014 B/M 6 SoSe nein 3V/10 Optomechatronische Systeme

Synthese und Optimierung mikroelektronischer |Zipf (FB16) 103011 M 6 WiSe nein 2V/1U0 Optomechatronische Systeme

Systeme

Temporal and Spatial Data Mining Sick (FB16) 204002 M 6 WiSe nein 3Vv/10 Optomechatronische Systeme

Warmeubertragung fiir Mechatronik Luke 141008 B/M 4 SoSe nein 2V/1U0 Optomechatronische Systeme
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